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摘要(译)

一种超声波诊断装置，包括：超声波探头，具有多个振动元件，其机电
耦合系数根据从偏置电压供给单元提供的偏置电压的大小而变化;超声波
图像构建单元，用于基于反射构建超声波图像从超声波探头接收的回波
信号和用于显示超声波图像的显示单元配备有用于计算相对于振动元件
的塌陷电压的偏置电压的大小的计算单元，用于存储所计算的大小的存
储单元偏置电压和控制单元用于使偏置电压提供单元根据所存储的偏置
电压的大小将偏置电压提供给振动元件。
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